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１．概要（Summary） 

 溶剤の吸収帯に赤外線を放射するMetal – Insulator 

- Metal（MIM）構造の作成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 全自動スパッタ装置 

 高圧ジェットリフトオフ装置 

【実験方法】 

MIM構造の作製手順と利用した機関を Fig. 1に示す。 

Fig. 1 Fabricating procedure of the MIM structure. 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

作製した MIM 構造の垂直放射率を Fig. 2 に示す。

目標波長 3.0 m の線に垂直放射率のピークが一致し

ていない。SEM画像（Fig. 3）より，上部金属部の一

部が剥がれていることが分った。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 競争的資金名：JST CREST 

 他の支援機関：東京大学微細加工プラットフォーム，

北海道大学微細構造解析プラットフォーム 

 共同研究者名：櫻井 篤（新潟大学），石井 智，

Thang Duy Dao, Doan Tung Anh, 長尾忠昭

（NIMS），近藤良夫（日本ガイシ株式会社） 

Fig. 2 Normal emissivity 

Fig. 3 SEM image（This image is obtained by 

utilizing Hokkaido University Nanotechnology 

Platform Project） 
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